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Программа контроля дефектов поверхности 
фотошаблонов и полупроводниковых пластин с 

технологией изготовления 3 мкм с использованием 
компьютерного зрения на основе обучения без учителя

Правообладатель: Федеральное государственное бюджетное 
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«Воронежский государственный технический университет» 
(RU)
Авторы: Чирков Олег Николаевич (RU), Пирогов Александр 
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